
 

 
 
 
 

本校におきまして、令和 4 年度より推進しております半導体人材育成事業にご賛同いただいた 

株式会社ミツトヨ様より、半導体の製造のみならずものづくりには欠かせない高精度な測定機に 

ついてご寄附のお申し出がありました。 

当該機器の導入により、設計や製造・製品評価にかかる高精度な技術の習得が可能となります。 

既存の設備と組み合わせることにより半導体の設計～製造～製品評価までの一連の技術を実際に 

体験し学ぶことで、より実践的な半導体人財の育成への寄与が期待されます。 

つきましては、下記により寄附物品寄贈式及び感謝状贈呈式を行いますので、当日の寄贈式等の 

様子をぜひ取材くださいますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※株式会社ミツトヨ様の情報につきましては、次の URL をご参照ください。 
株式会社ミツトヨ ホームページ https://www.mitutoyo.co.jp/ 

 

記 

 

<寄附物品寄贈式及び感謝状贈呈式の概要> 

日  時  令和６年４月２４日（水）１３時３０分～１４時 10 分 

場  所  佐世保工業高等専門学校 大会議室（管理棟２階） 

（長崎県佐世保市沖新町 1-1） 

寄贈物品  非接触変位センサ搭載 CNC 画像測定機 

式 次 第 

1. 開会 

2. 寄贈者挨拶 

3. 寄附目録寄贈 

4. 感謝状贈呈 

5. 代表者挨拶（謝辞） 

6. 閉会 

※閉会後、専攻科棟へ移動し、寄附物品前で記念撮影予定 

 令和 6 年４月１８日 

 
佐世保高専において「寄附物品寄贈式及び感謝状贈呈式」を行います 


